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be  computed as  the eigenvectors of  the  covariance matrix of  the points of  the mesh and  can be 
computed applying Principal Component Analysis (PCA) to the point cloud of the part. Principal axes 
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along  the normal of  the mesh at  the anchor point,  following  the  same algorithm  than  step 2 but 
towards the selected point instead of against the CoM. 
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